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(54) Bobine supraconductrice haute temperature critique et procédé pour la fabrication d’une
telle bobine

(57) l'invention concerne une bobine à brin multifi-
lamentaire supraconducteur HTc comprenant au moins
un enroulement constitué

d'une pluralité de spires réalisées à partir d'un brin
multifilamentaire supraconducteur HTc, ledit brin
comprenant une pluralité de filaments supracon-
ducteurs HTc noyés dans une matrice d'argent, et
un matériau métallique oxydé, au moins en surface,
intercalé entre les spires, isolant électriquement les
spires les une des autres, selon l'invention le maté-
riau métallique oxydé est un matériau aéré.
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